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摘要(译)

本发明提供一种有机电致发光显示装置和修复有机电致发光显示装置的
缺陷像素的方法，其能够通过电分离产生缺陷像素的泄漏部分来实现将
缺陷像素修复到发光像素。更具体地，在阳极和形成在主基板上的有机
发光层之间形成剥离抑制层，并且由于激光吸收产生的蒸发，在主基板
和剥离抑制层之间形成空腔。因此，光束将缺陷部分电分离，以修复黑
点缺陷像素，从而形成发光像素。
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